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Abstract (en)
[origin: US4649312A] A piezoelectric transducer including a polarized piezoelectric material film, which also has a reinforcing material incorporated
into the mass and which prevents any deformation of the film in certain given directions. The invention also relates to a pressure sensor using such a
transducer. This sensor can be used both as a pressure sensor and as a pressure gradient measuring device.

Abstract (fr)
L'invention concerne un transducteur piézoélectrique comportant un film (10) en matériau piézoélectrique polarisé. Ce film comporte également
un matériau renforcant (12), incorporé dans la masse et contrariant toute déformation du film selon certaines directions déterminées. L'invention
concerne également un capteur de pression utilisant un tel transducteur. Ce capteur peut être utilisé aussi bien comme capteur de pression que
comme dispositif de mesure de gradient de pression.
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